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Kitjoita jokaiseen vastauspaperiin
- nimi, myds entiset

- ppintokirjan numero

« koulutuschje!lma

- kotilaskujen suorittamisvuosi

Vastaa neljiiin seuraavista tehtiivisti. Jos useampaan kuin neljiin vastattu,
numeroiirjestyksessi nelji ensimméiset arvostellaan.

Teht 1. Aineen kriittinen paine ja kriittinen lamp®tila, sen méintelmi ja kiytto
termodynaamisessa laskennassa.

' Teht 2. Tiytekappalekolonnin tirkeimmit sisdrakenteet ja niiden toiminta.

+ Teht 3. Pisaroidun faasin valinta uutossa.
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+Teht 4. Kuivauslaitteet ja niiden sovellutukset. £ e
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Teht 5. Aineensiirron kaksoisfilmiteoria. A

Teht 6. Liukoisunsk#iyrs ja sen merkitys kiteytyksessd, o



